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Представлены результаты, относящиеся к действию лазеров ИК и видимого 

диапазонов на металлы и рентгеновских лазеров на металлы, полупроводники и 

диэлектрики. Ультракороткий лазерный импульс создает растягивающие 

напряжения в мишени, из-за которых выше резкого порога происходит откольная 

абляция в случае, когда нагретое вещество остается в твердом состоянии, и 

кавитационная абляция в случае расплавления мишени. 
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We present results concerning action of IR and visible lasers on metals and X-ray lasers 

on metals, semiconductors, and dielectrics. It is found that ultrashort pulse creates tensile 

stresses in the irradiated matter and above sharp threshold produce spallative ablation if 

matter remain solid and cavitative ablation in case of molten matter. 


